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1. Introducao

O presente trabalho tem como objetivo a producao e caracterizacao de amostras vitreas
de telureto para fabricacao de guias de onda escritos com laser de Ti: safira com pulso de
100 femtosegundos (fs). Os referidos guias serao usados em circuitos microfluidicos para
analises de cor em testes ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), medidas de
fluxo, contagem de células e particulas, medidas de espectro de produtos de reacéo,
obtencao de reacoes fotoinduzidas e em muitas outras aplicacoes. A matriz vitrea a
base de telureto possui um alto indice de refracao (~ 2), baixa energia de fonon (500-
700cm™?), alta densidade (5g/cm?3) e ampla janela de transmissao (400nm até ~7000nm).
Estudos anteriores do nosso grupo mostraram a possibilidade de uso da matriz TeO,—
GeO,-PbO, dopada com ions de Ers* e Yb3* para amplificacdo da luz em 1532 nm [1] o
gue motiva a presente pesquisa que fara uso, inicialmente, da referida composicao.

2. Metodologia e materiais

3. Resultados

Foram observados a formacao de centros de cor e danos materiais, conforme a variagcao
da velocidade de escrita e a poténcia do laser de fs. Os danos causados pelo laser tém o
formato de listras paralelas, espacadas por centenas de micrometros. Os guias escritos
formaram franjas luminosas (ordens de difracao) quando atravessados
perpendicularmente pelo laser de diodo (633nm), como mostra a figura 2. Essa difracao
Indica a alteracao do indice de refracao e formacao do guia necessario para o0 guiamento
da luz.

As amostras de vidro foram confeccionadas em forno de atmosfera nao controlada
conforme mostra a figura 1. Apos a producao da amostra, € realizada a fabricacao dos
guias com laser de fs; nesta etapa sao determinados os parametros adequados para
escrita: velocidade variada entre 300 e 60 mm/s, lente de focalizacao f= 10mm, taxa de
repeticao de 4kHz, energia por pulso variada entre 52 e 98 uJ.
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Figura 2- Franjas formadas pela difracao dos guias
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As medidas de perda por propagacao realizadas no Laboratorio de Tecnologia em
Matérias Fotonicos e Opticos Eletronicos da Fatec Sdo Paulo permitirdo verificar a
gualidade dos guias produzidos para guiamento da luz; altas perdas comprometem o
guiamento da luz e consequentemente a eficiencia para o fim proposto . Cabe
acrescentar gue esta prevista a producao de outras composicoes a base de telureto que
tem sido usadas pelo grupo (TeO ,-ZnO, TeO,- Bi,O; —-WO;) a fim de que sejam
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Figura 1 — Etapas do processo de producao da amostra, tratamento e
escrita com laser de fs e tratamento
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| brusca 4. Conclusoes

O presente trabalho mostra a possibilidade de aplicacoes com a matriz vitrea a base de
telureto para guiamento da luz em guias formados por laser de fs os quais alteram o
indice de refracdo da matriz, caracteristica importante para confinamento da radiacao
eletromagnética. A realizacao da escrita dos guias de onda na matriz € um marco
Importante para a evolucao dos exames do tipo ELISA, contagem das células entre
outros, pois permitird o envio da radiacao eletromagnética até o setor microfluidico, sem
perdas, facilitando a realizacao dos exames.
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